
16 40 100 220 50036024 30 60 150 280 1000 120060020 50 120 240 80040036 80 180 320

 CP501K 
*)

P/
CP

50
1K

/0
1.

W
W

/0
2.

20
/p

t/
1

 VSM SILICON CARBIDE 

Abrasivo de carburo de silício num suporte de papel pesado velcrado para sistemas au-
toadesivos. O CP501K caracteriza-se por uma potência de corte elevada, um acabamento 
fino e uma muito boa adesão dos grãos.

Vidro / Pedra / 
Cerâmica

Baixa a média 
pressão

Velcrado

Dispersão 
fechada

Aço não 
ligado

Madeira

Aço 
inoxidável

STAINLESS
STEEL

> Alta taxa de corte

> Acabamento fino

> Alta resistência 

> Muito boa adesão dos grãos

Benefícios

1) P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Sujeito a alterações técnicas.

Granulações:1)

Tipo de grão Carburo de silício

Ligação Ligado com resina 
completa

Cor Preto

Suporte Papel E 

Largura de produção  1450 mm 

CaracterísticasMateriais

VSM · Vereinigte Schmirgel- 
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

Ficha do produto 
Discos

*) projetado para uso com o prato de suporte VSM ZKL para lixadoras angulares de velocidade média a alta.


